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ﬁste invento, se refiere a un medio para
introduecir en un circuito eléctrico una resistencia que
varia en funcidn de una diferencia de presiones.

Un objeto de este invento es proporcionar un
medic de esta naturslezs, de construccidn sencilla,
con un minimo de partes mdéviles, de servicio seguro y
resistente.

Otro objeto es proporcionar un dispositivo , de
esta neturaleza que puede construirse con facilidad para
proporciona; une gran variedad de caracteristices presidn-

resistencia,
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Estos y otros objetos ¥y ventajas’de este invento,
se consiguen por un dispositivo en el que un depdsito
impermeable para los fluidos y eléctricamente conductor,
estd dividido en dos compartimientos por un diafragma
tenso de material eldstico y eléctricamente resistente.

El centro del diafragms estéd en contacto con un elemento

de contacto de forms convexa, eléctricamente aislado

de la pared del recipiente. Si la presién del fluido

que ocupa el compartimiento que no contiene el elemento

de contacto, aumenta , o disminuye la del otro compartimien-
to, el diafragma se adapta por si mismo a la superficie

del elemento de contacto, aumentando la superficie de
contacto entre ellos. El recipiente y el elemento de contacto
se disponen en forma de terminales de un circuito eléctrico,
y este aumento de superficie de contacto dd lugar a una
reduccidén en la resistencia entre los terminsles.

En el dibujo, la dnica figure representa un
corte vertical de.un transductor de presidn con este
invento zcoplzado.

El transductor comprende un elemento 1 en forma
de copa, de metal de buena conductividad, y un elemento 2
en forma de ctpula, que puede ser del mismo material,

Les partes adyacentes de estos elementos terminan en pestafias
3 v 4, respectivamente, entre las cuzles se sujeta un
diefragma 5 tensado, de un material eléctricamente resisten-
te y eldstico, que puede ser caucho conductor. Las pestafias
se sujetan contra el diafragma de modo gue se forme una
junta impermeasble para los fluidos, con el diafragma
actuaendo como empaquetadura. Pueden usarse medios conven=-

cionales ¢e sujecidn, que se han representado en el dibujo
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en forma de roblones 6. A uno de los elementos 1 § 2,
puede sujetarse, de cualquier modo conveniente, un terminal
Te

Debajo del diafragma 5 se dispone un elemento
de contacto 8 en forma de clpula y cuya superficie
superior estéd en contacto con el diafragma, en su parte
central. El elemento estd sostenido sobre una capa de
materizl aislante 9 y tiene un conductor 10 unido a su
superficie inferior, a través de una asbertura 11 del
elemento 1. ,

El elemento 1 estd provisto de una boquilla 12,
¥ el elemento 2 tiene otra boquilla 13; a través de
estas conexiones pueden acoplarse los conductos de fluido.
En el diafragma puede disponerse un pequeiio taladro 16 si
se desea que la reaccidn del dispositivo sea una funcidn
del grado de cambio de lz diferencia de presiones.

En el funcionamiento del dispositivo, los
elementos 1 y 2 forman un recipiente dividido por el
diafragma 5 en dos compartimientos 14 y 15 no-conectadds,
gque pueden estar sometidos & presiones diferentes a través
de lss boquillas 12 y 13. Con presiones iguales en los
compartimientos 14 y 15, el dispositivo ocupard la posi-
cién representada con un contacto minimo entre el diafragma
¥y el elemento de contacto 8. ZEsto proporcions una resis-
tencia méxima entre los conductores 7 y 10. Al sumentar
lé diferencia de presiones, por ascenso de la presidn
en 15 o por descenso en 14, o por ambos, la superficie
de contacto entre el diafragma 5 y el elemento 8 aumenta, y '
disminuye la resistencia entre los conductores 7 y 10,

El orificio 16 se suprimiré, a menos que se desée que
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la variacién de la resistencia refleje el grado de cambio.

de la diferencia de presiones.

La forme del elemento de contacto 8 puede elegirse

pera proporcionar una gran variedad de caracteristicas

presién-resistencia. La conductividad del disfragme
rige el campo de resistehcia.

Con el compartimiento superior 15 cerrado y
el compartimiento inferior 14 expuesto a la presién
atmosférica, el dispositivo se transformz en un
transductor bsrométrico.

Es evidente que lz forma delrecipient¢ghuede
cambiarse, si se desea, sin alterar el modo de funcionar
del dispositivo. La denominacidn "fluido" tal como se
use en esta Memoria, se destina a indicar gases o
1{quidos. ‘

Eg tambien evidente que las paredes del recipien-
terno precisan ser eléctricamente conductores pare
obtener los resultados deseados. E1 dispositivo funcionard
del mismo modo mientras haya un paso conductor zlrededor
de lz periferia del diafragma conectzdo &l terminel 7.

Una conexidén eléctrica a un punto sclamente del'diafragma,
dard lugar a una serie distinta de caracteristicas,
tambien dtiles.

‘ Aungue el diafregms se ha representado en contacto
con el elemento de contacto 8 en su estado neutro o sin
deformacidn, puede ser conveniente para algunos usos del
dispositivo, preciszr la existenciz de una cierts diferen-
cia de presiones y dc¢ la deformacidn resultante del disfrag-
me zntes de establecerse el contzcto. Ademds, puede ser

conveniente en ciertas aplicaciones, interponer enitre el
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diafragma ¥y el elemento de contacto, un elemento auxiliar
de contacto, eléstico, que tenga une superficie de contacto
minime con el elemento 8, para una diferencia de presiones
nule en los dos compartimientos, y conectado por un

enlace &l diafragma, para actuar de este modo.

N 0 T A

Descrita suficientemente la naturalezsa del
invento,zs{ como la menera de realizerlo en la préctica,
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle,
en cuanto no zlteren su principio fundemsntel. Tambien
se hace constar que el invento corresponde a unz solicitud
de patente norteamericana de fecha 27 de agosto de 1956,

N2 Ser.606,405 acogiéndose, por lo tanto, a los beneficios
gue conceden 1oé Cpnvenios Internacionaies en vigor y
siendo lo que constituye la esencle del referido invento

y por lo que se solicitz Patente de Invencidn,por 20 afios
en Espafia: "PERFECCIONAMIENTOS EN TRANSDUCTORES DE PRESION";
caracterizéndose por lo siguientes

12.~ Perfeccionamientos en transductores de
presién, caracterizéndose por comprender un diafragme elés—
tico, eléctricemente resistente, sometido a presiones dife-
rentes por sus lzdos opuestos y que esté dispuesto de modo
tal, con respecto & un elemento de contacto, gue el
movimiento del diafragma exfrespuesta a cembios en las
presiones distintas hace variar una sﬁperficie de contacto
entre el diafraegma y el elemento de contacto.

29, - Perfeccionamientos, segun lo especificado
en le reivindicacidén 12, caracteriziandose por disponerse

un recipiente impermeable & los fluidos, dividido en dos



« compartimientos - dotados de conexiones respectivas dé
- entrada de fluido - mediante el disfragma eldstico ¥
eléctricamente resistente y que proporciona un paso
conductor eléctrico alrededor de lz periferis de ééte,
Be mientras que el elemento de contscto estd colocado en uno
de los compartimientos; el elemento de contacto tiene uns
superficie convexa, y el diafragma esté en contacto con
solamente una parte de dicha superficie convexa, cuando
‘ las presiones en los dos compartimientos son iguales.
10. 32,.~ Perfeccionamientos seglin lo especificado
en la reivindicacidn 28, caracterizados porque el
recipiente impermezble a los fluidos, tiene paredes
eléctricamente conductoras.
42 .~ Perfeccionamientos, segin lo especificado
15. en lz reivindicacidén 38, caracterizéndose por disponerse
medios que aislen el elemento de contacto de cuelquier
otro contacto con el recipiente.
52.- Perfeccionamientos segin lo especificado
en cualquiefa de las reivindiceciones 28 a 48, caracterizén-
20. dose por dispbnerse medios pars conectar el recipiente y el
elemento de éontacto en un circuito eléctricoe.
6%.- Perfeccionamientos en;transductores de

presién; tal y como q

la presente memoria, e ixado en el adjunto dibujo.

i} .

25. Esta memoria cond seib hojas,escritas
a méquina por una sola carsa. !
Madrid,

BENDIX AVIAT

o, 8
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